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(gzz Osvétlovaci systém obsahuje dvojici
sv&télnych zdroja,! kde vzddlenost kaZdé Za=
rovky (10) od pfedmétové._roviny (3) ve
svételné ose svdtelného zdroje je mensi, nei
je trojndsobek vzdélenosti mezi prvnim -
ohniskem (F;) a druhym ohniskem (F,) jeho

eliptického zrcadla (9), prifemZ druhé ohnis=
ko (F,) eliptického zrcadla (9) kaZdého

f%ého zdroje se nachdzi ve $t&rbiné me-
zi dvojici tepelnych litr& (2) umist&nych
ve dréze svitelného svazku svételného zdroje.
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vynélez se tyké daktyloskopického komparédtoru, jehoZ konstrukce yyuZivé princip
epiprojekce s vysokou G&innosti potlafeni parazitnich tepelnych vlivi,

vV daltyloskopii jsou komparétory vyuZivény k porovnévéni sejmutych daktyloskopic=
kych stop se vzorky z daktyloskpickych archiv@, Stopami mohou byt kopie otisk@ &ésti ne=-
bo celych prst, dland nebo celé rukye Z toho vyplyvé znaénd rozdilnost velikosfi vyhod=~
nocovanych vzorkd v rozsahu od cca 1 cm® do rozméru cca 13 X 18 cm, Pro G&ely archivace
daktyloskopickych stop jsou pouZivény evidendni karty formétu A4, na kterych jsou vedle
dal3ich Gdajf zhotoveny otisky vSech prstd. Komparétor svym tvarem s zejména umist&nim
pfedmétové plochy, tj. prostoru, kam se uklédé zpracovdvany vzorek, musi umoZnit snadnou
manipulaci se vzorky o velkém rozsahu velikosti. V daktyloskopické praxi jsou vyuZivany
dva druhy kompardtord specidini daktyloskopické & nebo universélni,

Daktyloskopické kompardtory jsou zpravidla FeSeny jako dvoukandlové snimaci pifi=
stroje se zvétSenim 3 éi 7 krét proménnym plynule nebo skokovée Hranice zvétdeni 7krat
je teoreticky -zd@vodnitelnéd z poméru velikosti nejmendich vyhodnocovanych detaild a roz~
ligovaci schopnosti lidského oka pFi pozorovani ze vzddlenosti asi 0,5 me V8echny znémé
daktyloskopické komparé&tory jsou zaloZeny na principu epiprojekce, tj. na principu zobra=
zeni paprské odraZenych od netransparentni piedlohy. Jen zcela vyjimedné jsou kompardto~
ry v jednom kandlu vybaveny pomocnym snimacim diaprojek&nim systémem zobrazujicim transpa=-
rentni pFedlohu metodou prosviceni, Tento zplsob zobrazeni byvéd vyuZivén jen zcela vyji-
melné, ’

Univerzdlni kompardtory byvaji vybaveny rozséhlym ovlddacim komfortem, ktery v dak=-
tyloskopii neni vyuZit, Jsou zndmy univerzdlni komparétory se zvdtSenim prom@nnym v roz=-
sahu 1:1 aZ 13100 vyménou objektivé nebo piedsdzkovych Eodek. Tyto kompardtory byvaji
také vybaveny riznymi osvétlovacimi zdroji, napfiklad bilého, monoshromatického, popiipa-
d& polarizovaného svdtla, nebo ultrafialového zéfeni, Daktyloskopické i univerzdlni kom-
parétory mohou byt dédle vybaveny soustavou optickych prvké = hranold nebo rovinnych zr=-
cadel, umoZfiujici stranov& prevriceni obrazu v jednom kandlu nebo promitnuti obrazfl obou
kanélt do jednoho mista = tzv. superprojekces i

V optickém schematu jednoho kandlu daktyloskopického komparédtoru pracujiciho na
principu epiprojekce je tedy snimany vzorek pomoci p¥itla&ného mechanismu vloZen do pied=
m&tové roviny snimaciho systému a osvdtlen svételnym zdrojem. Paprsky odraZené od snima-
né predlohy jsou pifedtim zrcadlem odklon&ny do sm&ru optické osy objektivu., Za objekti~-
vem jsou zadnim zrcadlem paprsky odraZeny ne matnici stinitka,! kde se'.zadni projekci vy=-
tvoii zvétdeny obraz snimaného vzorku.

ProtoZe pi*i dektyloskopické expertize jsou zpravidla zpracovévény origindly, ne=-
smi v prdbéhu jejich zpracovéni dojit k jakémukoliv poskozeni, Vzhledem k pouZiti plastd
mdZe nejsnéze dojit k tepelnému poskozeni nebo sniZeni odolnosti vi&i mechanickému podko=
zeni vlivem prehifdti.

Vzhledem k piimé zdévislosti mezi vyzdienou sv&telnou a tepelnou energii ze své=-
telného zdroje je u v3ech dosud zndmych pFistrojé uZivano relativnd nizkych Grovni osvét=
leni, Z hlediska osv&tleni piedlohy v predmétové rovind jsou zndme ndsledujici FeSeni:

V prvém je jedna Zérovka o vykonu 5C aZ 75 W umistdnd v prostoru mezi obé&ma snimacimi
systémy, jejichZ svételny tok, vyzéieny do prostoru, je optickymi soustavami koncentroe=
vén do dvou kolinedrnich sv&telnych svazkd, osvétlujicich pFedm&tové roviny obou kanéalé.
NepFiznivy vliv tepelného zéi‘eni je zde omezen umist&nim sv&telnsho zdroje ve zna&né
vzddlenosti od zobrazované pFedlohy, Znaind &4st tepelné energie je vyzdFena do prosto=
ru ve velké vzddlenosti od zpracovdvanych vzorkd.

U druhého Fedeni je jedna Zérovka o vykonu 15 a% 75 W pro kaZdy kandl, umistdns
v takové vzddlenosti, Ze tepelnd energie vyzd¥ens touto 2&rovkou ve sméru na piedlohu
nembZe ovlivnit teplotni stabilitu zpracovdvanych vzorké.

.U zaFizeni, kterd vyuZivaji vyde uvedenych zpdsobd osvitleni je dosahovéno jasu
stinitke maximdln& & aZ 20 Lx, coZ mé za ndsledek, e vyhodnocovéni vzorkd na téchto
pfistrojich musi byt provédé&no pouze v zatemnsnych laboratoifich a préce je znain& nae
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méhavd pro zrak obsluhy, Velkd vzddlenost sv&telnsho zdroje od pfedm&tové roviny se
negativnd projevi v potiebd umistdni zadniho zrcadla snimaciho systému a stinitka ve
volném prostoru mimo svételné zdrojes Tim se zv&t8i celd konstrukce a komparatory jsou
p¥ilié rozmérné. Navic stinitko je zna&nd vzddleno od pFedm§tové roviny, coz znesnadfiu~
je préci obsluhy komparatoru,

Vy3e uvedené nevyhody odstrafiuje daktyloskopicky kompardtor, jehof podstatou ey
Ze osv&tlovaci systém obsshuje dvojici svételnych zdrojd, kde vzdédlenost kafdé Zérovky
od pFedm&tové roviny, ve svételné ose svdtelného zdroje je mensi, neZ je trojndsobek
vzdalenosti mezi l. a 24 ohnigkem jeho eliptického zrcadla, pFidemf druhé ohnisko elip=
tického zrcadla kaZdého sv&telného zdroje se nachdzi ve $tdrbind mezi dvojici tepelnych
filtrd umisténych ve drize svdtelnsého svazku svdtelného zdroje.

Vyhodou daktyloskopického komparétoru podle vyndlezu je vysoky jes stinitka umo3-
flujici préci s kompardtorem v nezatemniné mistnosti p¥i soudasnd vhodnd umistné pracovni
ploSe pracovni -roviny umoZndné konstrukci osv8tlovaciho systému podle vyndlezu,

Na obre 1 je celkovy bo&ni pohled na komparator se zndzorndnou cestou obrazu v pre=
nosném gystému, z predmdtové do zobrazovaci roviny,

Na obre 2 a 3 je schematické zndzorndni osvétlovaciho systému v bodnim pohledu a
pohledu shora,

Na obre 4 je detailni pohled na konstruk&ni usporddani piedni dsti komparédtoru
s tastelnym Fezem v mistd osvdtlovaciho systému, )

Na zékladnu 1 kompardtoru je p¥ipevndn plast 2 lichob&Znikového tvaru, v jehof du=
tiné je umistdn osvidtlovaci a pFenosovy systém. Spodni plocha plagtd 2 tvoii pledmdtovou
rovinu 3 kompardtoru. V piedni &4sti spodni plochy plasts 2 je ve vyfezu umistdna skle=
néné destitka &_ tvoiici predmdtovou plochu, Do zékladny 1 Je na jeji svislou sténu pFi-
pevnéna vykyvné péka 5 pritla&ného ustroji, které mé v mistd sklendné destidky 4 otodnd
upevnén p¥itladny &len Be V pfedni dsti pléstd 2 je v jeho dutind vytvoien nosid 2
osvétlovaciho a &ésti pienosného systému, Na nosid 7 je piipevndna dvojice kovovych drzdka
8+ v jejichZ dréZkéch jsou za okraje upevndna dichroiticksd eliptické zrcadla 9 s haloge=-
novymi Zérovkami 20 umisténymi v jejich prvanich ohniscich E1+ Na kaZdém driéku 8 svételné~
ho zdroje je upevnén tvarovy nosié 1l dvojice souose uspoiddanych sklensnych tepelnych
filtrd 12, KaZdy tepelny filtr 12 je k nosidi A1 ptipevnén pFichytkou 13, V prostoru mezi
svételnymi zdroji je umistdno predni zrcadlo 14 pienosového systému & snimaci objektiv s
také upevnény v nosi¥i 7. V optické ose objektivu 15 je v zadni Zdsti plasts 2 komparéto-
ru unisténo zadni zrcadlo 16, Nad nosi&em 7 Je potom v pifedni Zdsti plésts 2 komparétoru
umisténo zobrazovaci stinitko 17.

Pro osvétlenl predmétové plochy v predm&tové roving 3 kazdého kanédlu komparitoru
jsou tedy pouZity dva svételné zdroje s halogenovymi 2érovkami 10, opatiené eliptickymi
dichroitickymi zrcadly 9 a soustavami tepelnych filtrd 12 umisténych symetricky kolem
druhého ohniska ) kaidého eliptického zrcadla 8. Tato koncepce umoZfiuje pii vyrazném
potlateni perazitnich tepelnych vlivé umisténi svételnych zdrojd o zna&ném svételném
vykonu v minimdlni moZné vzddlenosti od piedmétové roviny 3, Svételné paprsky vychézejie
¢l z vldkna Zadrovky 10 umistdné v ohnisku Fy eliptické plochy zrcadla 8y jsou timto ode
réZeny do druhého ohniska E> eliptického zrcadla 9 odkud potom vychdzeji v rozbihavém
svételném svazku s vrcholovym Ghlem 33° a osvétluJi pFedmdtovou plochu v pFedmdtové ro=-
viné 3, Kolmy prdmét osy obou iérovek 10 svird s kolmym pram&tem piedmdtové roviny 3
ve svislé rovind Ghel 40 a% 50°, Souéasné Jsou oba svételné zdroje natodeny k pfedni hra=
né pladté 2 komperdtoru tak, %e kolmy pramét pimky prochdzejici ob¥ma prvnimi ohnisky
iy eliptickych zrcadel 9 osvétlovaciho systému do predmétové roviny svird s pramétem své-
telné osy kazdého svételného zdroje v pXedm&tové rovind Ghel £¢ ktery je mendi nez 20°,
Toto vyto&eni os sv&telnych zdrojd umoZfuje posunout piedmdtovou plochu co nejblize k pred-
ni hrand plé§té 2 kompardtoru, Tepelné v&inky svételnych zdrojd jsou potlaleny z&dsti vy=
uzitim dichroitickych vlastnosti eliptickych zrcadel 9 jejichi spektralni vlastnosti jsou
voleny tak, %e paprsky ve viditelné oblasti Jsou zrcadly 9 propouétény. Déle jsou tepelnd
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G8inky kaZdého sv&telného zdroje potladeny dvojici tepelnych filtrd 12 umisténych ve
dréze svételného svazku kolem druhého ohniska E, ve vzdédlenosti cca 2 mm pFed a za timto
ohniskem,! tedy v oblasti; kde je svazek svételnych paprsk8 koncentrovén do nejmensiho
pramdru, Tepelné filtry 12 tekto umistdné maji aktivni pramér prakticky shodny s primé~
rem svételnédho svazku v tomto mistd, Vzhledem ke spétné tepelnd vodivosti skel, kters
Jeou pfi vyrobé tepelnych filtrs 12 uZivéna;l je pouziti malého prém&ru tepelnych filtra
12 vyhodné, protoze tepeln4 energle v nich akumulovand je nejkratsi cestou odvéd&na do
chladicich ploch kovovych dr2dkte Déle ve hmotd filtrd 12 dochézi k rovnom&rnéjsimu
rozloZeni teploty,.

Timto rovnomdrn&jsim ohifevem filtra 12 se zabraduje vzniku vnit#niho mechanického
pnuti, které mé za pridinu jeho praskéni, Redeni podle vyndlezu je moZno vyuZit u zobra=
zenych pristrojd pracujicich na principu epiprojekce,

PREDMET VYNALEZU

1. Daktyloskopitky komparétor, opatieny osvétlovacim systémem piedmstové plochy, jehoz
svételny zdroj je tvo*eny halogenovou Zérovkou umistnou v 1. ohnisku eliptického
dichroitického zrcadla, pFenosovym systémem s dvojici rovinnych zrcadel, mezi ktery-
mi je umistdn objektiv a zobrazovaci rovinou, vyznadujici se tim; Zfe osvétlovaci systém
obsshuje dvojici sv&telnych zdroj8, kde vzddlenost ka3dé Z24rovky (10) od pitedmétové
roviny (3),; ve svtelné ose svételného zdroje je men3i, neZ je trojndsobek vzdslenosti
mezi prvnim ohniskenm (F;) @ druhym ohniskem (Fz) Jeho eliptického zrcadla (9), pFidems
druhé ohnisko (Fa) eliptického zrcadla (9) kafdého sv&telného zdroje se nachdzi ve
8t&rbind mezi dvojici tepelnych filtrd (12) umist&nych v dréze svételného svazku gvé=
telného zdroje,

20 Daktyloskopicky kompardtor podle bodu 1, vyznatujici ee tim, Ze kolmy promdt primky
prochdzejici ob&ma prvnimi ohnisky (Fl) eliptickych zrcadel (9) osvétlovaciho systému
od predmdtové roviny (3) svirs s prométem sv&telné osy kazdého sv&telného zdroje
v pedmdtové rovind (3) thel ( & Yo ktery je mensi nes 20°,

3 vykresy



Cs 272139 Bl

OBR. 1



Cs 272139 Bl

L RN o

OBR. 3



CS 272139 Bl

7 N80

\

\\?\\\\\\\\\\\\\\\\\V




	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

